




































































































专利名称(译) 压电元件、超声波探头及超声波拍摄装置

公开(公告)号 CN107527991A 公开(公告)日 2017-12-29

申请号 CN201710462729.4 申请日 2017-06-19

[标]申请(专利权)人(译) 柯尼卡株式会社

申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达株式会社

当前申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达株式会社

[标]发明人 小泽仁
峰本尚
加藤纯一
斋藤孝悦

发明人 小泽仁
峰本尚
加藤纯一
斋藤孝悦

IPC分类号 H01L41/04 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/00 H01L41/04 A61B8/4494 B06B1/0607 B06B1/0611 B06B1/0677 G01S7/52079 G01S15/8909 
G01S15/8915 H01L41/18 H01L41/1875 H01L41/1876 A61B8/4444 H01L41/047 H01L41/1132

优先权 2016121715 2016-06-20 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及压电元件、超声波探头及超声波拍摄装置。上述超声波探头
具有压电元件，该压电元件具有压电组合物和用于对压电组合物施加电
压的电极。压电组合物具有被包含于以keff、ε33S及Ec为变量的正交坐
标(keff,ε33S,Ec)中由以规定的多个点为顶点的多面体包围的区域的压电
特性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e70dcdcd-fe11-4132-b313-1f843f92a7f8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060659812/publication/CN107527991A?q=CN107527991A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN107527991A

